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Tytut naukowy

dr inz.

Nazwa katedry

Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
Wydziat Mechatroniki i Budowy Maszyn

Opis zainteresowan
naukowych

Zainteresowania naukowe: tarcie, zuzycie, powlfoki, Srodki smarowe,
ciecze jonowe, grafen, nanorurki, mikroskopia skaningowa, chropowato$¢
powierzchni.

Tematyka prac dyplomowych:  Modyfikacja warstwy wierzchnigj
materiatow i biomateriatdw. Wytwarzanie powtok i ocena ich wtasciwosci:
mechanicznych oraz tribologicznych. Wptyw okreslonych powfok na
korozje.

Nazwy prowadzonych
przedmiotow

Biomateriaty, Tworzywa sztuczne i materiaty kompozytowe.




